
LDPRR

REGULADORES 
DE PRESSÃO DE 
LINHA E VÁLVULAS
FECHADAS

A série de reguladores de pressão LDPRR é o regulador redutor de pressão projetado para ser usado na 
linha especial de fabricação de semi-condutores ultra-altos puros, linhas de gás a granel, e outras linhas 
de instalações. Para usar na linha de ligação de semicondutores, a superfície interna do regulador é 
tratada ao nível de E.P. 10Ra, 5Ra sob grau B. A. Um sistema especial de travamento de placas foi de-
senvolvido e aplicado. Toda a montagem, soldagem, testes e lavagem do processo dessa série é feita e 
completamente gerenciada em sala limpa.

Desenvolvido o empurrar e travar o manípulo que impede completamente a auto-mudança do valor pré-
ajustado que pode ser causado pela vibração de fora ou pela mínima vibração no gasoduto. O senhor 
pode evitar a auto-mudança do valor pré-ajustado apenas empurrando o manípulo e reajustando o valor 
livremente, desenhando o manípulo.

SÉRIE DE REGULADORES DE PRESSÃO  
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ESQUEMA FUNCIONAL

DIMENSÕES
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ESPECIFICAÇÕES
REGULADOR DO TIPO VCR

DESTINADO A APLICAÇÕES SEMICONDUTORAS

SUPERFÍCIES INTERNAS B. A. GRAU ATÉ E. P. 10 RA, 5 RA

TODOS REALIZADOS NAS SALAS LIMPAS DA CLASSE 100 E DA CLASSE 10

TIPO SEM FIO

SISTEMA DE SELAGEM DE PLACAS DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS
LDPRR B 100 S H P S 4MS G1S
Série Material do 

corpo
Pressão 
máxima de 
saída

Material do 
diafragma

Pressão 
máxima de 
entrada

Material do 
assento

Capacidade de 
fluxo

Tamanho 
dos portos 
de entrada/
saída

Gauge

Regulador 
redutor de 
pressão para 
séries de ultra 
alta pureza 
classificadas 
para 
semicondutores

B: Aço 
inoxidável 
316L 10Ra 
Eletropolish

100:
0.1...7 bar
(1...100 psig)

S:
Aço inox 
316L

H:
3500 psig 
(238 bar)

P:
PCTFE

S:
Cv 0,06 norma 
0-3000 psig, ¼’’

4MS:
¼ Entrada/
saída de 
videocassete 
masculino

G1S:
Gauge ¼’’ 
instalado
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LDMSV

A série LDMSV de válvulas manuais de fechamento de diafragma é especialmente projetada para apli-
cações de pureza ultra-alta - onde a detecção de sub ppb e a análise de traços são necessárias. Essa 
válvula de fechamento manual pode ser montada na frente dos dispositivos/sensores analíticos ou 
usada para linhas de isolamento/bypass montadas com filtros/preparadores. Elas também são per-
feitas para serem montadas nas tomadas reguladoras de pressão e nos sistemas de amostragem. 
O fato de ter um manípulo ¼ que interage em uma vedação de diafragma a torna ideal para um des-
ligamento rápido e preciso sem volume morto ou vazamento. O corpo é feito de aço inoxidável 316L 
soldado, e as conexões são do tipo ¼ para assegurar o nível de pureza.

ESPECIFICAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO DE 
PRESSÃO Vácuo a 290 psig (20 bar)

CLASSIFICAÇÃO DE 
TEMPERATURA 9,4°F ~ 149°F (-23°C ~ 65°C)

COEFICIENTE DE FLUXO 0.60
MATERIAL DO CORPO SS316L
MATERIAL DO DIAFRAGMA Liga de Ni-Co

MANUSEAR MATERIAL
Alumínio (Azul)
A forma do cabo permite a identificação visual de posições ABERTAS e FECHADAS

VÁLVULA DE CORTE MANUAL DE ULTRA ALTA PUREZA 
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DIMENSÕES

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS
LDMSV S 4FS
Série Material do corpo Tamanho dos portos de 

entrada/saída

¼ válvula de fechamento de 
diafragma de giro para Ultra 
alta pureza classificada para 
semicondutor

S: Aço inoxidável 316L 
Electropolish

4FS:
¼ Entrada/saída fêmea de VCR
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LDPSV
VÁLVULA DE CORTE PNEUMÁTICO DE PUREZA ULTRA-ALTA

A série de válvulas de fechamento de diafragma pneumático é especialmente projetada para aplicações 
de pureza ultra-alta onde a detecção de sub ppb e a análise de traços são necessárias. Essa válvula de 
corte pneumático pode ser montada na frente dos dispositivos/sensores analíticos ou usada para linhas 
de isolamento/bypass montadas com purificadores/preparadores. Elas também são perfeitas para 
serem montadas nas tomadas reguladoras de pressão e nos sistemas de amostragem. O acionamento 
pneumático que interage em uma vedação de diafragma a torna ideal para um desligamento rápido e 
preciso sem volume morto ou vazamento para aplicações remotas. Ideal para sistemas seletores de fluxo 
a serem controlados remotamente. O corpo é feito de aço inoxidável 316L soldado, e as conexões são 
do tipo ¼ para assegurar o nível de pureza. A válvula pode ser configurada com a posição normalmente 
aberta ou normalmente fechada.

ESPECIFICAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO DE PRESSÃO 250 psig (17,2 bar)
CLASSIFICAÇÃO DE TEMPERATURA -10...160°F (-23...65°C)
COEFICIENTE DE FLUXO 0.27
POSIÇÃO PORTUÁRIA NC ou NO
MATERIAL DO CORPO SS316L para Aplicações de Ultra Alta Pureza
CAMINHO DE FLUXO TOTALMENTE 
VARRIDO Minimiza as áreas de entalamento e maximiza a capacidade de fluxo

PCTFE TOTALMENTE CONTIDO O 
PROJETO DO ASSENTO PREVÊ:

• Resistência excepcional ao inchaço e à contaminação
• Melhoria do desempenho do teste de vazamento de hélio

• Geração de Partículas Mínimas
• Longa Vida de Ciclo

DIAPHRAGM • Excelente em Força e Resistência à Corrosão
• Desenho ideal para vida longa de ciclo
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990 Monfette Est, Thetford Mines, (Qc), Canada, G6G 7K6
Phone: 418 755-1319   •   Fax: 418 755-1329   •   info@ldetek.com

DIMENSÕES

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS
LDPSV S 4FS NC/NO
Série Material do corpo Tamanho dos portos de 

entrada/saída
Posição no porto

¼ virar válvula de 
fechamento de diafragma 
pneumático para Ultra alta 
pureza classificada para 
semicondutor

S: Aço inoxidável 316L 
Electropolish

4FS:
¼ Entrada/saída fêmea de VCR

NC:
Posição normalmente próxima
NÃO:
Posição normalmente aberta
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